










































































































专利名称(译) 半透射型液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20050030450A1 公开(公告)日 2005-02-10

申请号 US10/615172 申请日 2003-07-08
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[标]发明人 OKAMOTO MAMORU
SAKAMOTO MICHIAKI
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发明人 OKAMOTO, MAMORU
SAKAMOTO, MICHIAKI
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NAKA, KEN-ICHIROU
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IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1362
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优先权 2002201776 2002-07-10 JP

其他公开文献 US7064799

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种半透射型液晶显示装置，其能够防止由Al（铝）或Al合金
制成的反射膜与由ITO等制成的透明电极膜（氧化铟锡）之间的电腐蚀反
应。并且抑制由反射膜中的残留DC（直流）电压引起的闪烁的发生。在
半透射型液晶显示装置中，将来自背光源的光提供的透射区域和用于接
收环境光的反射区域放置在像素区域中，并且在形成的反射膜上方形成
透明电极膜。在有源矩阵基板上的反射区域中，第二钝化膜介于反射膜
和透明电极膜之间。
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